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摘要(译)

提供一种制造有机发光显示器的方法。该方法包括：通过使用激光辐射
装置用激光束辐射供体基板的预定区域而在基板上形成有机层图案，所
述激光辐射装置具有空间光调制器(SLM)。所述空间光调制器用于使用
LITI方法来形成有机层图案。于是有可能调节各种类型的入射光使之均匀
化并具有期望的波形。因此，提供了一种制造有机发光显示器的方法，
该方法不使用掩模就可形成有机层图案。
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